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摘要(译)

本发明揭示了一种颅内状态监护系统及监护方法，监护系统包括探头及
监护仪，探头具有感测单元，所述感测单元随着颅内压、颅内温度的变
化产生第一输出量及第二输出量；监护仪具有处理单元，所述处理单元
根据所述第一输出量、所述第二输出量及第一处理模式得到当前颅内
压，且所述处理单元根据所述第一输出量、所述第二输出量及第二处理
模式得到当前颅内温度，所述第一处理模式与所述第二处理模式不同。
本发明一实施方式在不改变原先仅包含压力感测单元探头的基础上，通
过改变监护仪的处理模式实现当前颅内压及当前颅内温度的同时测量，
解决了增设温度感测单元的问题。
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